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第六章第六章第六章第六章    校正程序及頻率校正程序及頻率校正程序及頻率校正程序及頻率 

6.1 說明說明說明說明 

校正之目的是為了確保監測結果之準確性，通常於下列四種情形

下，監測設備應進行校正工作：(1)儀器有漂移﹑老化﹑劣化等現象；

(2)儀器故障損壤經修復後重新校正；(3)新出廠之監測儀器需作校正；

(4)例行定期校正。 

本案依據廠商提供之操作手冊規定，就儀器名稱、測試項目、頻

率、一般程序等製作儀器校正及維護保養日程表，除每工作日校正及

維護由當日檢驗室巡查人員負責外，另有責任區域負責人每週維護，

其餘均由各該儀器保管負責人按期確實測試，並將各測試結果詳實記

錄，以確保儀器正常使用。本計畫各項監測工作有關之儀器設備之種

類、型號及校正方法與頻率，詳列如表 6-1 所示。  
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表表表表 6-1  實驗室重要儀器校正及維護保養日程表實驗室重要儀器校正及維護保養日程表實驗室重要儀器校正及維護保養日程表實驗室重要儀器校正及維護保養日程表 
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表表表表 6-1  實驗室重要儀器校正及維護保養日程表實驗室重要儀器校正及維護保養日程表實驗室重要儀器校正及維護保養日程表實驗室重要儀器校正及維護保養日程表( 1) 
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